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Hangt Hava Kulidi?
Her hava kilidi ¢alisir, fakat dnemli olan bunun nasil ¢calistigidir.Dogru mu? Yanlis mi?
Goriinen o dur ki bu konuda bilgi sahibi olan insan sayisi oldukca azdir. Ve bilinenler, dogrudan ¢ok yanlislardir.

X
Genellikle prosesler dizayn edilirken sadece hava kilidinin ¢api, kapasitesi (devri) dikkate alinir. Oysa esas kritik
olan hava kilidinin performansini direkt olarak etkileyen cihazin donis yoni,asindiricilik etkisi, Gizerinden kagak
havanin alinmasi,kullanilacak malzemenin cinsi, sicakligl, triniin gergekten uygun secilmis olmasi, yataklama tipi
vakum yada basing faktorlerdir.

Ve tlim basarisiz proseslerde yapilan en blyiik yanhshk bunlarin goz ardi edilmesidir. Bunun yaninda rotary valve
kullaniminda ¢alisma basincinda biyik bir 6nemi vardir. Hava kilidi ve rotary valveler genellikle 0-2bar arasinda
calisirlar. Eger seyrek faz 0-250mbar arasinda calisiyorsaniz hava kilidi téleranslarinin 6nemi ¢ok da yoktur. Fakat
basing ylkseldikce hava kilidinin kalitesi ve prosesin dogru dizayn edildigi ortaya ¢ikacaktir.

250mbarda dogru calisan bir hava kilidi 850mbarda isinizi gormeyebilir. Bunlardan baslicalari hava kilidinin hatta
Urini yeterince distirmemesi. Eger malzeme asindirici ise asindirmaya baslamasi, sizdirmazlik elemanlarindan
hava-Uriin kagirmasi gibi nedenler olabilir. iste burada yapilmasi gereken sey dizayn asamasinda galisma araligini
genis tutup hava kilinin dogru ¢alismasini saglamaktir.
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Hava Kilidi & Rotor-Kaplama Cesitleri

d ( 0] }OMillﬁum yapisma, teflon kaplamanin uygulandigi malzeme ylizeyinin
plrtzlalagine bagh olmaktadir. Teflon kaplamalar, Teflon PTFE, Teflon FEP, Teflon PFA, Teflon
ETFE, Teflon-S Tek Tabaka, Teflon—S Kuru Yaglayici, Teflon SF olmak lizere yaygin olarak
kullanilan 7 temel yapida incelenmektedir.

2.1. Teflon PTFE PTFE (Polytetrafluoroethylene) yapismayan teflon kaplamalar, ara kaplama
ve son kaplama olmak Gzere iki kat kaplama tabakasindan olusmaktadir. PTFE kaplamalar,
260-290 °C’ ye kadar sicakliklarda kullanilabilmektedir. Diistik strtiinme katsayisi dolayisiyla
asinma direncine ve kimyasal dirence sahip bir malzemedir. PTFE su-bazli sivi formda
bulunmaktadir.

A CE u Iilalzrﬁa sprey ve daldirma yontemi ile rotor veya hava kilidinin govdesi
ozellikle agresif ve asindirt malzemelere karsi dayanikli olmasi icin kaplanabilir.Daldirma
yonteminde 3-10mm kalinhkta kaplama yapilirken plazma yéntemi ile mm ve mikron
duzeyinde kaplamalar yapilir. Ayni sekilde seramik kaplama ylzeye 6zel yapistirma teknigi ile
de uygulanabilir.

W WI kimyasal prosesler asitlik derecesinden dolayi inox dahil olmak tizere metali

sevmezler buna istinaden plastik kaplanmasi gerekebilir. Bu tiir kullanimlarda 10mm kadar
rotasyon ve mikron diizeyinde elektrostatik PP uygulamasi yapilir.

[e0 Z (0) ] lo E ] r\ﬂ/yg}nﬁ)n}sﬂl vabtiginy tiflaplamalar

asinmaya karsi bir 6nlem olarak sunulmaktadir. Bunun yaninda zenginlestirilen alasimli
celikler ve polimerler levha halinde hava kilidlerine uygulanabilir. HARDOX, Ulpolen,
Polyemid, Kestamid...
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